PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE: NEW ASSIGNMENT

NATURE OF CONVEYANCE: CHANGE OF NAME

CONVEYING PARTY DATA

| Name || Execution Date |
|Cypress Semiconductor Corporation (Belgium) BVBA ”04/1 4/2011 |

RECEIVING PARTY DATA

|Name: ||ON Semiconductor Image Sensor |
|Street Address: ||Schatienhoevedreef No.20B |
|City: ||Mechelen |
|state/Country: |IBELGIUM |
[Postal Code: |[2800 |

PROPERTY NUMBERS Total: 2

| Property Type ” Number |
| Application Number: “ 11030721 |
| Application Number: (12474150 |

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (602)244-3169

Cormrespondence will be sent via US Mail when the fax affempt is unsuccessful.
Phone: 6022446648

Email: patents@onsemi.com

Correspondent Name: ON Semiconductor

Address Line 1: 5005 E. McDowell Rd.

Address Line 2: MDA700

Address Line 4: Phoenix, ARIZONA 85008

ATTORNEY DOCKET NUMBER: CYPRESS BELGIUM

NAME OF SUBMITTER: Becky Newnam

Total Attachments: 3

source=USPTO_Name_change_CypressBelgium#page1.tif
source=USPTO_Name_change_CypressBelgium#page?2.tif
source=USPTO_Name_change_CypressBelgium#page3.tif
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May 3, 2011

Certification

Park IP Translations

This is to certify that the attached translation is, to the best of
my knowledge and belief, a true and accurate translation from Dutch
into FEnglish of the Belgian name change record for Cypress
Semiconductor Corporation/ ON Semiconductor Image Sensor.

Abraham I. Holczer

Project Manager

Park Case # 21312

134 W. 29th Street 5t Floor * New York, N.Y. 10001
Phone: 212-581-8870 ¢ Fax: 212-581-5577 PATENT

REEL: 026226 FRAME: 0328



Version 2.1

m Copy to be published in the appendices of the Belgian Gazette after filing
the document with the clerk of the court

M

L2 FILED
Reserved t R : HE 3 14 Apr 2011,
fozthe H I IR BEREERNE CLERK OF THE COMMERCIAL
Belgian e B | oy
o 3 l ﬁ 5&@ 1 S E COURT OF MECHELEN
| Business No.: 0866.406.671
:w‘;\} R *:
Name: CYPRESS SEMICONDUCTOR CORPORATION (BELGIUM)
(in full)
Legal form: limited liability company

Main office: Schatienhoevedreef No. 20 B
2800 Mechelen

Subject of document: NAME CHANGE - MODIFICATION OF BY-LAWS

According to a minute drawn up by Mr. Jo ABBELOOS, Esq., associate notary, member of
1 the civil partnership in the form of a limited liability company “Frederika Lens & Jo
Abbeloos, associated notaries” with main office at 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, on the
tenth of March two thousand and eleven, registered at Vilvoorde on the twenty first of

¢ March two thousand an eleven, two sheets, no remittances, book 180, sheet 30, box 4.
Received: twenty five euro (25€). Signed by the senior civil servant Inspector W. VAN
ROSSEN, it appears that the extraordinary shareholders” meeting of the limited liability
company CYPRESS SEMICONDUCTOR CORPORATION (BELGIUM), whose main office is
established at 2800 Mechelen, Schatienhoevedreef No. 20 B, has adopted the following
resolutions:

FIRST RESOLUTION
The shareholders’ meeting resolves to change the present name of the company to “ON
Semiconductor Image Sensor” effective as of today.

SECOND RESOLUTION

The shareholders’ meeting resolves, in keeping with the preceding, to modify the text of
article 1 of the by-laws as follows:

“Article 1. Legal form - Name”

The company has the legal form of a limited liability company.

It will have the name “ON Semiconductor Image Sensor”.

Moreover, the following information must be indicated: the main office of the company,
the business number of the company and the words “corporate register” or the

. abbreviation “RPR”, followed by an indication of the seat of the court of the judicial district
i | in which the company has its main office.”

Annexed at the Belgian Gazette — Apr. 4, 2011 — Annexed at the Belgian Gazette [French]

IDENTICAL TRUE COPY

Jo ABBELOQS, associate notary

Filed at the same time: - transcript of the document
- coordinated by-laws

Indicate on the last sheet of Part B: Recto: name and title of the officiating notary, or of the person(s)
authorized to represent the legal entity before third parties
Verso: name and signature
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie :
na neerlegging ter griffie van de akte :

S | NEERGELEGD]| |
gt MMM WRRRI 14 O 201
| *110e40le* Eé‘é?iil:@i@%?ﬁé\c’ﬁé:éﬁ
1}‘ jOl;d;rnem|ngs;lr O~866 406671
' Benaming: CYPRESS SEMICONDUCTOR CORPORATION (BELGIUM) E:

{voluit) 5
Rechtsvorm . besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

: 55 Zetel . Schalisnhoevedreef nr 20 B
i 2800 Mechelen

i Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - AANPASSING STATUTEN

‘Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Jo ABBELQOS, geassocneerdn
' " notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten:
:vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Frederika Lens & Jo Abbeloos,l
; ‘geassomeerde notarissen” met zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, op tien maart‘
i tweeduizend en elf, geregistreerd te Vilvoorde de dato tweeéntwintig maart&
“tweedulzend en elf, twee bladen, nul verzendingen, boek 180, blad 30, vak 4.
i i Ontvangen: vijfentwintig euro (25€). Getekend De Eerstaanwezend inspecteur W, VAN‘
i ROSSEN, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten'
.vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CYPRESS SEMICONDUCTOR.
‘CORPORATION (BELGIUM), waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen,k.
: Schalrenhoevedreef 20 B, de volgende beslissingen genomen: i
i EERSTE BESLISSING i
i De algemene vergadering besluit om de huidige benaming van de vennootschap te-,
'wi;z:gen in “ON Semiconductor Image Sensor” met ingang vanaf heden. ;

x

"
|
W
0
c

i TWEEDE BELSLISSING
i iDe algemene vergadering besluit overeenkomstig het voorgaande om de tekst van;
i artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt: :;
i “Artikel 1. Rechtsvorm-Naam ti
i De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besfoten vennootschap met beperkte
i aansprakelijkheid. ,3
1' Zij draagt de naam "ON Semiconductor Image Sensor”. i
i Voorts moeten de volgende gegevens worden vermeld: de zetel van de vennootschap,
het ondernemingsnummer van de vennootschap en het woord "“rechtspersonenregister”:
; i of de afkorting "RPR” gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van.
i het rechtsgebied waarbinnen de venncotschap haar zetel heeft.” i

s
‘ i
M

! 5 VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL f

i Jo ABBELOOS, geassocieerd notaris.
d Teze!fdertijd neergelegd : - uitgifte van de akte ;
- gecodrdineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
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Op de isatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi] van de perso(oin(en)
bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te veriegenwoordigen

Yerso - Naam en handtekening
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